
貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

この度、アジレント社から業界最高の性能/仕様を兼ね備えた、新しいGC、GC/MSDが発表されました。

近年、化学分析は、対象化合物の多様化、微量化が一気に進んでおり、そのため高感度かつ高選択な分析手法が求めら

れると同時に、多成分同時分析や高速分析による、ラボの生産性向上も望まれております。

さらに、昨今の世界的なヘリウムガスの供給不足により、ヘリウムガスの消費量削減や代替ガスへの切替も検討されており

ます。

新しいGC、GC/MSDが可能にする、生産性向上や省力化、さらにはヘリウムガスの削減や代替ガスへの切替に関する最新

情報ついて、本セミナーでご紹介いたします。

ご多忙の折とは存じますが、皆様のご参加を、心よりお待ち申し上げます。
ワイディシステム株式会社
アナリティカルGr  野上 富央

日程 / 会場

【福井会場】２０１３年５月２１日（火） 福井県工業技術センター

研究棟５階 A508会議室

【金沢会場】２０１３年５月２２日（水） 石川県工業試験場

５階トライアルセンター 第２研修室

【富山会場】２０１３年５月２３日（木） 富山県総合情報センター

４階 第１会議室

時 間 １３：００ ～ １６：５０ ※受付開始 １２：３０

参加費 無 料 ※定員20名

時 間 講 演 内 容

12:30 受付開始

13:00～13:10 開会のご挨拶、会場のご案内

13:10～15:10
新製品
7890B ガスクロマトグラフ および 5977Aシリーズ質量選択検出器のご紹介

15:10～15:30 休憩

15:30～16:30 ヘリウムガスの消費量を削減する機能と代替ガスへの切替に関する最新情報

16:30～16:50 質疑応答、製品紹介

16:50 終 了

5/21（火） 福井 、 5/22（水） 金沢 、
5/23（木） 富山 にて開催

ワイディシステム 技術セミナー



ワイディシステム主催 新製品GC、GC/MSD発表セミナー 参加申込書

------ <<< 申込用紙：FAXにてお申し込みください FAX: 076-441-1983 >>> -----

● 上記情報は、個人情報保護法に準拠して、取り扱いさせていただきます。

● 定員に達した場合、受付を終了させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。 ワイディシステム株式会社
アナリティカルグループ 野上富央
電話：076-441-1831
FAX：076-441-1983
e-mail：nogami.tomio@ydy.co.jp

参加会場 □5/21：福井会場 □5/22：金沢会場 □5/23：富山会場

勤務先所在地
〒

会社名／所属団体名

事業所／所属

参加者氏名

電話番号

FAX番号

E-Mailアドレス

● お問い合わせ先 ●

福井県工業技術センター

研究棟５階 A508会議室
＜住所＞ 福井市川合鷲塚町61字北稲田10
ＴＥＬ：0776-55-0664

●駐車場（無料）あり

石川県工業試験場

５階トライアルセンター 第２研修室
＜住所＞ 金沢市鞍月2丁目1番地
ＴＥＬ：076-267-8081

●駐車場（無料）あり

富山県総合情報センター

４階 第１会議室
＜住所＞ 富山市高田527
ＴＥＬ：076-432-1116

●駐車場（無料）あり

■5/22 金沢会場■5/21 福井会場

■5/23 富山会場
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